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株式会社イーエフイーの株式取得(完全子会社化)に関するお知らせ 
 
 

株式会社ブイ・テクノロジー（神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町１３４、代表取締役 杉本 重人、以下、当
社）は、５月 13 日開催の取締役会にて、当社完全子会社である株式会社ナノシステムソリューションズ(沖縄
県うるま市勝連南風原 5192-8 代表取締役 稲住 仁、以下、NSS)による株式会社イーエフイー(東京都多摩
市落合 1-15-2 多摩センタートーセイビル 3F、代表取締役 平本和之 以下、EFE)の全発行済み株式取得を、
本日開催いたしました取締役会にて決議いたしましたので、ご報告いたします。 

 
記 

 

１． 株式取得の目的・背景など 
 
半導体不足等を背景に、シリコンウェーハの生産能力を増強する為の様々な設備投資が続いています。当

社および NSS は、工場の新設や旧式装置の置き換えに伴い発生する 12 インチから 8 インチまでの様々な検
査装置需要を積極的に取り込むべく、NSS による EFE 社の完全子会社化を決議いたしました。 

 
当社グループの傘下に迎える EFE は、シリコンウェーハ検査装置の搬入・据付、保守・メンテナンスを主

業としており、国内では東北と九州にメンテナンス拠点を設けています。また、半導体関連装置で培ったノ
ウハウを活かし、様々な分野に貢献できる技術を提供しています。 

 
今後は、EFE が持つ強みを活用し、最先端 Si ウェーハから SiC 等の化合物半導体に至る様々な分野での引

合いに対応すると共に、メンテナンスや検査技術の開発における協業を加速し、競争力の強化とシェアの拡
大を目指します。 

 
 
２．異動する子会社の概要 

商号 株式会社イーエフイー 
所在地 東京都多摩市落合 1-15-2 多摩センタートーセイビル 3F 
代表者の役職・氏名 代表取締役社⾧ 平本 和之 

事業内容 
FE 部門：半導体検査・測定装置の搬入・据付、保守、設置調整、改造、技
術サポート等 
設計部門：光学応用機器、FA 装置の開発、設計、製造 

資本金 10 百万円 
 
３．日程 

取締役会決議日 2022 年５月 13 日 
株式譲渡契約締結日 2022 年５月 13 日 
株式取得日 2022 年５月 23 日（予定） 

 
 
４．今後の見通し 

2023 年３月期業績見通しへの影響は軽微となる見込みです。その他、開示すべき重要な事項がございます
場合には、別途、速やかに開示いたします。 

 
以上 


